
 

  

 

 

کربن   فناوري  و  پژوهشی  فیزیکآزمایشگاه  سال    دانشکده  در  الزهرا  امکانات    1382دانشگاه  زمان  گذشته  با  گردید.  تاسیس 
ي هاي پژوهشی و فناوري  شروع به ارائه افزوده شد. از ابتداي تاسیس در کنار فعالیت  شیمعاونت پژوههاي  آزمایشگاه با حمایت

هاي  شبکه آزمایشگاهخدمات آزمایشگاهی به همکاران در داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه نمود. در حال حاضر این آزمایشگاه عضو  
 باشد. می هاي راهبرديشبکه آزمایشگاهی فناوريو  علمی ایران 

) از مزایاي تخفیف در خدمات labsnet.irبا عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوري راهبردي (
 مند شوید.آزمایشگاهی بهره

 دهد خدماتی که این آزمایشگاه ارائه می فهرست 

http://physics.alzahra.ac.ir/
http://research.alzahra.ac.ir/
http://shaa.msrt.ir/
http://shaa.msrt.ir/
http://shaa.msrt.ir/
http://shaa.msrt.ir/
http://www.labsnet.ir/
http://www.labsnet.ir/
http://www.shaa.msrt.ir/
http://www.labsnet/
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Type of 
Services 

 ردیف  نام خدمات 

UV-Vis-NIR spectroscopy 
from thin film\ solid\  

liquid\gas in transmission\  
reflection modes 

ي سنجی در ناحیهطیف  UV-Vis-
NIR جامد/مایع/گاز / نازك از لایه 

 در مدهاي عبوري و انعکاسی 
10 

Thin film by RF-
sputtering deposition 

نشانی به روش پراکنش  لایه
 فرکانس رادیویی

1 

UV-Vis-NIR 
spectroscopy in different 
angle and polarized and 

unpolarized modes 

ي سنجی در ناحیهطیف  UV-Vis-
NIR و مدهاي قطبیده  تحت زاویه  

 و ناقطبیده 
11 

Thin film by DC-
sputtering deposition 

نشانی به روش پراکنش  لایه
 جریان مستقیم

2 

Time varying UV-Vis-
NIR spectroscopy 

ي سنجی در ناحیهطیف  UV-Vis-
NIR با تقییرات زمانی   12 

Thin film by thermal 
CVD 

به روش حرارتی  نشانی لایه
 انباشت شیمیایی بخار

3 

Opacity measurment  13 شفافیت سنجی Thin film by spinning نشانی به روش دورانی لایه  4 

Chromocity  (CIE) سنجی رنگ  14 
Atmosferic Plasma 

treament 
 5 عملیات پلاسما در فشار آتمسفر

Photoluminescence  11 فوتولومینسانس Sonication  6 سونیکیشن 

Hydrophilicity and 
Hydrophobicity 

 7 حمام اولتراسون Unlterasonic bath 12 آبدوستی و آبگریزي 

Gaseous pollutants, O3 ،O2 ،
VOC، CO2، MP2.5، MP10, NOx 

، O3سنجش آلایندههاي گازي:  
O2 ،VOC، CO2، 

MP2.5،MP10  و  NOx 
14 

Thermal treatment by 
gas flow/without gas 
flow up to 1200 ºC 

عملیات حرارتی با و بدون شار  
درجه سانتگراد 1200گاز تا   

8 



 )21( 85692817تماس با ما:  

 آزمایشگاه پژوهشی و فناوري کربن  -سایت شرقی دانشگاه الزهرا -بهایی خیابان دانشگاه الزهراتهران میدان شیخآدرس: 

 ashafie@alzahra.ac.irپست الکترونیک: 

 09121066692هاي اجتماعی: شبکه

 براي اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با ما تماس بگیرید. 

  فناوري و پژوهشی کربن-ریز: خدمات آزمایشگاهیواحد دریافت کننده: دانشکده فیزیک، موضوع وادرگاه پرداخت الکترونیک: 

 مکان ما در نقشه گوگل

 آزمایشگاه مرکزي دانشگاه الزهرا هاي مفید: لینک

 آزمایشگاه مرکزي دانشکده فیزیک، دانشگاه الزهرا            

mailto:ashafie@alzahra.ac.ir
http://www.finance.alzahra.ac.ir/page-finance/fa/62/adveform/Itm2434-17662
https://goo.gl/maps/vim39f6143mYSeai7
httphttps://research.alzahra.ac.ir/page-Laboratory/fa/34/form/pId19348
https://physics.alzahra.ac.ir/page-physchem/fa/13/form/pId22229
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